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PLAN STUDIÓW
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STUDIA:
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Studia II-go stopnia magisterskie, 
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1.  Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym:

Wydział Chemiczny

Semestr 1

Kursy obowiązkowe:

Bloki kursów wybieralnych:

Stacjonarne (dzienne)

Projektowanie procesów chemicznych
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Semestr 2

Kursy obowiązkowe:

Bloki kursów wybieralnych:
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Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego:

.........................
Data

.........................
Data

...................................................................................
Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów

....................................................................................
Podpis dziekana

Semestr 3

Kursy obowiązkowe:

Bloki kursów wybieralnych:

2.  Zestaw kursów przeznaczonych do realizacji w trybie zdalnego nauczania:
Semestr Kod kursu Nazwy kursów realizowanych lub przeznaczonych do realizacji w trybie zdalnego nauczania:

3.  Zestaw egzaminów w układzie semestralnym:
Semestr Kod kursu Nazwy kursów kończących się egzaminem:

1

2

ICC023017W
ICC023018W
ICC023038W
ICC023029W
ICC023044W

1.  Zjawiska Transportu w procesac
2.  Aparatura procesowa
3.  Nanoinżynieria chemiczna
1.  Modelowanie procesów w inż.che
2.  Gospodarka odpadami przemysłow

4.  Deficyt punktów dopuszczalny na poszczególnych semestrach:
Semestr Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze

1
2

15
15


